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РАСЧЕТ ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
С ИЗОПЛАНАТИЧЕСКОЙ СТЕПЕНЬЮ
КОРРЕКЦИИ АБЕРРАЦИЙ

Предложена методика расчета оптических систем, позволя-
ющая достигать изопланатической степени коррекции абер-
раций за счет асферизации двух поверхностей системы. Рас-
смотрен пример расчета четырехзеркальной оптической си-
стемы с двумя асферическими поверхностями.

Design of Optical Systems with Isoplanatism Grade of Aberrations
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№ 2. P. 39–50.

A technique to design optical systems is offered which allow to achieve
the isoplanatism grade of the aberrations correction due to the fact that two
system surfaces are made non-spherical. An example design of a four-
mirror optical system with two non-spherical surfaces is presented. Refs.7.
Figs.3. Tabs.2.
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